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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUMEN DE SOLICITUD DE NUEVAS CREACIONES

Fecha Radicación 20 de mayo de 2024

Expediente No. NC2024/0006363

Tipo de Trámite: Patente de Invención Nacional

Título: DISPOSITIVO DE PULVERIZACIÓN CATÓDICA CON MEDIO 
DE MAGNETRÓN DUAL

Solicitante: UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Inventor: FRANKLIN BERMEO ACOSTA

Apoderado: CARLOS ANDRES PEREZ GALINDO

Prioridad: No priority data or priority not applicable.
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